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LEGENDA
Gniazdo ~230V/16A, IP20

Gniazdo ~230V/16A, IP44

Gniazdo nad blatem ~230V/16A, IP20

Gniazdo ~400V/16A, IP44 n/t 

Gniazdo suszarki ~230V/16A, IP44

Gniazdo grzejnika elektrycznego ~230V/16A, IP44

Gniazdo lodówki ~230V/16A, IP20

Gniazdo nadblotowe (h=120cm) ~230V/16A, IP44

2x Gniazdo nad blatem ~230V/16A, IP20

2x Gniazdo ~230V/16A, IP20

Łącznik roletowy (sterownie roletami okiennymi lub ekranem elektrycznym)

Wypust kablowy 3-fazowy ~400V, zakończony puszką podtynkową

Wypust kablowy 1-fazowy ~230V, zakończony puszką podtynkową

1. INSTALACJĘ WYKONAĆ: POMIESZCZENIA SOCJALNO BIUROWE IP20; W TOALETACH,  POM. SANITARNYCH,     
POM. GOSPODARCZYCH, 

2. STOSOWAĆ PRZEWODY O IZOLACJI MIN. 750V.
3. PRZEWODY ROZPROWADZIĆ PO TRASACH KABLOWYCH Z ZACHOWANIEM NORMATYWNYCH ODLEGŁOŚCI 

OD POZOSTAŁYCH  INSTALACJI. ZEJŚCIA DO PRZYCISKÓW WYKONAĆ W RURCE RB. W BIURACH I CZĘŚCI 
SOCJALNEJ PRZEWODY UKŁADAĆ PO TRASACH KABLOWYCH, ODEJŚCIA OD TRAS KABLOWYCH W RURKACH
PESZEL. W OCIEPLENIACH PRZEWODY UKŁADAĆ W  RURKACH PESZEL. DO GNIAZD LAN PRZEWIDZIEĆ 
RURKĘ PESZEL FI18MM POD TYNKIEM/PŁYTĄ W CELU WPROWADZENIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO  

4. ŁĄCZNIKI W CZĘŚCI SOCJALNO-BIUROWEJ NA WYSOKOŚCI 1,2M
5. GNIAZDA INSTALOWAĆ NA WYSOKOŚCI 30CM; PRZY BIURKACH ZLOKALIZOWANYCH PRZY ŚCIANIE NA WYS.

30CM; NAD BLATAMI W KUCHNI 110CM; W ŁAZIENKACH 130CM.
6. PODANE WYMIARY LOKALIZOWANIA OSPRZĘTU MIERZONE SĄ OD SRODKA SYMETRII.
7. SZCZEGÓŁOWE PRZEKROJE PRZEWODÓW NA RYSUNKACH ROZDZIELNIC
8. ALGORYTM PRACY WENTYALCJI WG. PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
9. TRASY KABLOWE PROWADZIĆ Z ZACHOWANIEM NORMATYWNYCH ODLEGŁOŚCI OD POZOSTAŁYCH

INSTALACJI
10. LOKALIZACJĘ GNIAZD ZASILAJĄCYCH DO BRAM POTWIERDZIĆ Z DOSTAWCĄ
11. MIEJSCE WPROWADZENIA KABLA ZASILAJĄCEGO DO CENTRALI WENTYLACYJNEJ POTWIERDZIĆ NA 

BUDOWIE PODCZAS MONTOWANIA CENTRALI 

UWAGI

Gniazdo DATA ~230V/16A, IP20
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F79/TN1.1; P=3000 W
; U=230 V

zas.destylarki LE.DS.1

F72/TN1.1; P=600 W
; U=230 V

zas.homogenizatora LE.HO.4

F101/TN1.1; P=1000 W; U=230 V
zas. wykrywacza metali LE.WM

F103/TN1.1; P=1000 W; U=230 V
zas.komory laminarnej LE.KO.LA.2

F102/TN1.1; P=500 W; U=230 V
zas. inkubatora LE.IN

F102/TN1.1; P=500 W; U=230 V
zas. inkubatora LE.IN

F86/TN1.1; P=1000 W; U=230 V
zas.komory laminarnej LE.KO.LA.2

F83/TN1.1; P=1000 W; U=230 V
zas.komory laminarnej LE.KO.LA.2

F158/TN1.1; P=8000 W; U=400 V
zas. destylarki LE.DS.3

F104/TN1.1; P=500 W; U=230 V
zas. inkubatora LE.IN

F104/TN1.1; P=500 W; U=230 V
zas. inkubatora LE.IN

F104/TN1.1; P=500 W; U=230 V
zas. inkubatora LE.IN

F104/TN1.1; P=500 W; U=230 V
zas. inkubatora LE.IN F106/TN1.1; P=1000 W

; U=230 V
zas.komory laminarnej LE.KO.LA.2

F97/TN1.1; P=500 W; U=230 V
zas. inkubatora LE.IN

F96/TN1.1; P=500 W; U=230 V
zas. inkubatora LE.IN

F96/TN1.1; P=500 W; U=230 V
zas. inkubatora LE.IN

F96/TN1.1; P=500 W; U=230 V
zas. inkubatora LE.IN

F87/TN1.1; P=300 W
; U=230 V

zas. stacji uzdatniania wody LE.UZ.W
O.1

F88/TN1.1; P=500 W; U=230 V
zas. inkubatora LE.IN

F88/TN1.1; P=240 W; U=230 V
zas. suszarki LE.ST.1

F88/TN1.1; P=500 W; U=230 V
zas. inkubatora LE.IN

F88/TN1.1; P=240 W; U=230 V
zas. suszarki LE.ST.1
F157/TN1.1; P=8000 W; U=400 V
zas. destylarki LE.DS.3

F89/TN1.1; P=1750 W; U=230 V
zas. autoklaw LE.AU.2

F90/TN1.1; P=1750 W; U=230 V
zas. autoklaw LE.AU.2

F91/TN1.1; P=1750 W; U=230 V
zas. autoklaw LE.AU.2

F92/TN1.1; P=1750 W; U=230 V
zas. autoklaw LE.AU.2

F156/TN1.1; P=5000 W
; U=400 V

zas.pieca elektrycznego KE.PI.EL.GR

F63/TN1.1; P=300 W
; U=230 V

zas. mieszadła magnetycznego LE.MG.3
F63/TN1.1; P=1200 W

; U=230 V
zas.spektrofotometru LE.SP.FO.4

F63/TN1.1; P=1500 W
; U=230 V

zas.wirówka laboratoryjna LE.W
I.11

F64/TN1.1; P=300 W
; U=230 V

zas. wagi LE.W
A.TE

F64/TN1.1; P=600 W
; U=230 V

zas.homogenizatora LE.HO.4

F64/TN1.1; P=1500 W
; U=230 V

zas.wirówka laboratoryjna LE.W
I.11

F64/TN1.1; P=1500 W
; U=230 V

zas.osmometru LE.OS

F61/TN1.1; P=800 W
; U=230 V

zas.łaźni ultradźwiękowej LE.LA.UL.4

F61/TN1.1; P=300 W
; U=230 V

zas.wytrząsarki laboratoryjnej  LE.W
Y.VO.3

F61/TN1.1; P=800 W
; U=230 V

zas. cieplarki LE.CI.3

F153/TN1.1; P=7000 W
; U=400 V

zas.destylarki LE.DS.2

F60/TN1.1; P=350 W
; U=230 V

zas.suszarki LE.ST.4

F60/TN1.1; P=1200 W
; U=230 V

zas.wypalarki próżniowej LE.W
P.PR.2

F66/TN1.1; P=300 W
; U=230 V

zas. wagi analitycznej LE.W
A.AN

F66/TN1.1; P=300 W
; U=230 V

zas. wagi laboratoryjnej LE.W
A.LA

F80/TN1.1; P=3000 W
; U=230 V

zas. dygestorium LE.DY

F73/TN1.1; P=3000 W
; U=230 V

zas. dygestorium LE.DY

F102/TN1.1; P=500 W; U=230 V
zas. inkubatora LE.IN

F102/TN1.1; P=500 W; U=230 V
zas. inkubatora LE.IN

F62/TN1.1; P=3000 W
; U=230 V

zas. dygestorium LE.DY

F58/TN1.1; P=3000 W
; U=230 V

zas. dygestorium LE.DY

F59/TN1.1; P=15 W
; U=230 V

zas. okapu KE.OK.6

F93/TN1.1; P=15 W; U=230 V
zas.okapu KE.OK.4

F13/TR1.1; P=110 W; U=230 V;
zas. lodówki KE.LD

F13/TR1.1; P=110 W; U=230 V;
zas. lodówki KE.LD

F13/TR1.1; P=110 W; U=230 V;
zas. lodówki KE.LD

F15/TR1.1; P=1200 W; U=230 V;
zas. zamrażarki LE.ZA.80.1

F12/TR1.1; P=1200 W; U=230 V;
zas. zamrażarki LE.ZA.80.1

F12/TR1.1; P=1200 W; U=230 V;
zas. zamrażarki LE.ZA.80.1

F10/TR1.1; P=110 W; U=230 V;
zas. lodówki KE.LD

F09/TR1.1; P=1200 W; U=230 V;
zas. zamrażarki LE.ZA.80.1

F10/TR1.1; P=1200 W; U=230 V;
zas. zamrażarki LE.ZA.80.1

F25/TR1.1; P=1000 W; U=230 V;
zas. szafy chłodniczej LE.SZ.CH.1

F26/TR1.1; P=1200 W; U=230 V;
zas. zamrażarki LE.ZA.80.1

F27/TR1.1; P=1000 W; U=230 V;
zas. szafy chłodniczej LE.SZ.CH.1

F27/TR1.1; P=1000 W; U=230 V;
zas. szafy chłodniczej LE.SZ.CH.1

F19/TR1.1; P=1000 W; U=230 V;
zas. szafy chłodniczej LE.SZ.CH.1

F20/TR1.1; P=1000 W; U=230 V;
zas. szafy chłodniczej LE.SZ.CH.1

F17/TR1.1; P=1000 W; U=230 V;
zas. szafy chłodniczej LE.SZ.CH.1

F18/TR1.1; P=800 W; U=230 V;
zas. szafy chłodniczej LE.SZ.CH.3

F16/TR1.1; P=1400 W; U=230 V;
zas. zamrażarki LE.ZA.40.1

F28/TR1.1; P=1200 W; U=230 V;
zas. zamrażarki LE.ZA.80.1

F29/TR1.1; P=800 W
; U=230 V;

zas. szafy chłodniczej LE.SZ.CH.3

F29/TR1.1; P=800 W
; U=230 V;

zas. szafy chłodniczej LE.SZ.CH.3

F24/TR1.1; P=800 W; U=230 V;
zas. szafy chłodniczej LE.SZ.CH.3

F24/TR1.1; P=800 W; U=230 V;
zas. szafy chłodniczej LE.SZ.CH.3

F23/TR1.1; P=1200 W; U=230 V;
zas. zamrażarki LE.ZA.20.2

F21/TR1.1; P=800 W
; U=230 V;

zas. szafy chłodniczej LE.SZ.CH.3
F22/TR1.1; P=800 W

; U=230 V;
zas. szafy chłodniczej LE.SZ.CH.3

F30/TR1.1; P=800 W
; U=230 V;

zas.lodówki LE.LO.2

F06/TR1.1; P=800 W
; U=230 V;

zas.lodówki LE.LO.2F06/TR1.1; P=800 W
; U=230 V;

zas.lodówki LE.LO.2

F07/TR1.1; P=1400 W
; U=230 V;

zas. zamrażarki LE.ZA.40.4

F05/TR1.1; P=1400 W
; U=230 V;

zas. zamrażarki LE.ZA.40.3

F04/TR1.1; P=800 W
; U=230 V;

zas.lodówki LE.LO.2

F11/TR1.1; P=1200 W
; U=230 V;

zas. zamrażarki LE.ZA.80.1

F14/TR1.1; P=1200 W; U=230 V;
zas. zamrażarki LE.ZA.80.1

F10/TR1.1; P=1200 W; U=230 V;
zas. zamrażarki LE.ZA.80.1

F08/TR1.1; P=1200 W; U=230 V;
zas. zamrażarki LE.ZA.80.1

F15/TG1.1 P=100 W
; U=230 V;

zas. ekranu CE.EK.2

F09/TG1.1 P=100 W
; U=230 V;

zas. ekranu CE.EK.2

F02/TN1.1 P=100 W
; U=230 V;

zas. ekranu CE.EK.2

Z gniazd gosp. w meblu (9szt.) i na ścianie(5szt.) zasilićurządzenia nablatowe:
-2x młynek do mielenia LE.ML.1;
-2x łaźnia wodna LE.LA.W

O; 
-4x waga laboratoryjnaLE.W

A.LA; 
-2x spektrofotometr LE.FO.2;
-2x cieplarka LE.CI.1;
-2x suszarka laboratoryjna LE.SU.1;

Z florboxa (3gn.) zasilić urządzenia podblatowe:
-lodówka KE.LD;
-lodówko-zam

rażarka LE.LZ.1

Z gniazd gosp. w meblu (9szt.) i na ścianie(5szt.) zasilićurządzenia nablatowe:
-1x dejonizator wody LE.DE.W

O; 
-1x młynek do mielenia LE.ML.1;
-1x łaźnia wodna LE.LA.W

O; 
-1x waga laboratoryjnaLE.W

A.LA;
-1x spektrofotometr LE.FO.2; 
-1x cieplarka LE.CI.1; 
-1x suszarka laboratoryjna LE.SU.1;

Z florboxa (3gn.) zasilić urządzenia podblatowe:
-lodówka KE.LD;
-lodówko-zamrażarka LE.LZ.1;

Z gniazd gosp. w meblu (9szt.) i na ścianie(5szt.) zasilićurządzenia nablatowe:
-1x młynek do mielenia LE.ML.1; 
-1x łaźnia wodna LE.LA.W

O; 
-2x waga laboratoryjnaLE.W

A.LA; 
-1x spektrofotometr LE.FO.2;
-1x cieplarka LE.CI.1;
-1x cieplarka LE.CI.3; P=800W

,
-1x suszarka laboratoryjna LE.SU.1;
-1x dejonizator wody LE.DE.W

O;

zostawić zapas 3m kabla zasilającego i sterownicznego 
(do stycznika załączającego wentylator dygestorium);
osprzęt sterujący i gniazda w kolumnie w zakresie 
producentadygestorium

Z florboxa (6gn.) zasilić urządzenia podblatowe:
-lodówka KE.LD;
-lodówko-zamrażarka LE.LZ.1

zostawić zapas 3m kabla zasilającego i sterownicznego 
(do stycznika załączającego wentylator dygestorium);
osprzęt sterujący i gniazda w kolumnie w zakresie 
producentadygestorium

zostawić zapas 3m kabla zasilającego i sterownicznego 
(do stycznika załączającego wentylator dygestorium);
osprzęt sterujący i gniazda w kolumnie w zakresie 
producentadygestorium

Z gniazd gosp. w meblu zasilićurządzenia nablatowe:
-1x spektrofotometr
-1x mikrowirówka
-1x urz. do wizualicji żeli; 

Z gniazd gosp. w m
eblu zasilić urządzenia nablatowe:

-1x termocykler LE.TE.1
-1x termocykler LE.TE.2

Z gniazd gosp. w meblu zasilić urządzenia nablatowe:

Z gniazd gosp. w meblu zasilić urządzenia nablatowe:
-4x inkubator

Z gniazd gosp. w meblu zasilić urządzenia nablatowe:
-2x inkubator

LE.SU.1; P=3400 W
; U=230 V;

LE.CI.1; P=1000 W
; U=230 V;

LE.FO.2; P=2000 W
; U=230 V;

LE.W
A.LA; P=300 W

; U=230 V;
LE.LA.W

O.1; P=2400 W
; U=230 V;

LE.ML.1; P=500 W
; U=230 V;

LE.SU.1; P=3400 W
; U=230 V;

LE.CI.1; P=1000 W
; U=230 V;

LE.FO.2; P=2000 W
; U=230 V;

LE.W
A.LA; P=300 W

; U=230 V;
LE.LA.W

O.1; P=2400 W
; U=230 V;

LE.ML.1; P=500 W
; U=230 V;

LE.DE.W
O; P=500 W

; U=230 V;

LE.DE.W
O; P=500 W

; U=230 V;
LE.SU.1; P=3400 W

; U=230 V;
LE.CI.3; P=800 W

; U=230 V;
LE.CI.1; P=1000 W

; U=230 V;
LE.FO.2; P=2000 W

; U=230 V;
LE.W

A.LA; P=300 W
; U=230 V;

LE.DE.W
O; P=500 W

; U=230 V;
LE.ML.1; P=500 W

; U=230 V;

LE.W
I.MI; P=30 W

; U=230 V;
LE.SP.FO.UV.1; P=500 W

; U=230 V;

LE.W
Z.ZE; P=8 W

; U=230 V;

LE.TE.2; P=600 W
; U=230 V;

LE.TE.1; P=600 W
; U=230 V;

LE.W
I.3; P=410 W

; U=230 V;
LE.W

Z.ZE; P=8 W
; U=230 V;

LE.ZA.EŻ.2; P=655 W
; U=230 V;

LE.ZA.EŻ.1; P=100 W
; U=230 V;

LE.ZA.EŻ.3; P=276 W
; U=230 V;

LE.IN; P=500 W
; U=230 V;

LE.IN; P=500 W
; U=230 V;

F01/TR1.1; P=110 W
; U=230 V;

zas. lodówki KE.LD
F01/TR1.1; P=110 W

; U=230 V;
zas. lodówko-zamrażarka LE.LZ.1

F02/TR1.1; P=110 W
; U=230 V;
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